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@ Einrichtung zum Beschichten von Bedruckstoffen in einer Druckmaschine 
(§) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Beschich- 5 



Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Beschich- 
ten von Bedruckstoffen in einer Druckmaschine. . 
Aufgabe der Erfindung ist es, den Verbrauch an Beschich- 
tungsmedium spurbar zu senken. 

Geldst wird das in erster Ausbildung dadurch, indem in 
einer Zufuhrleftung mit Forderpumpe eine Bypass-Lei- 
tung eingebunden ist, die eine Saugpumpe zum absau- 
gen des Beschichtungsmediums aus der Zufuhrteitung 
zu ruck in ein Reservoir aufweist. 

In zweiter Ausbildung ist in der Zufuhrleftung die Forder- 
pumpe als Saugpumpe umschattbar, so da& Beschich- 
tungsmedium aus der Zufuhrieiitung zuruck in das Reser- 
voir absaug bar ist. 
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1 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zuin Beschichten 
von BedrucksrofFen in einer Druckmaschine nach dem 
OberbegrifF des Hauptanspruches. 

Eine Einrichtung dieser Art ist aus der EP 0 619 186 Bl 
bekannL-'Gemafi dieser Ausbildung ist zumindest eine Ver- 
arbeitungseinheit ais Fiexodruckwerk ausgebiidet und weist 
einen BogenfiJhrungszylinder, einen Formzylinder sowie 
eine Auftragswaize mit einein Kammeirakel als Dosiersy- 
stem auf. Das Dosiersystem ist mit einem Lei tungssy stem 
mit einem Reservoir, bestehend aus einer voigeordneten 
Forderpumpe und einer Zufuhrleiiung sowie einer nachge- 
ordneten Saugpumpe und Riicklaufleitung, in Funktionsver- 
bindung. tJber das Lei tungssy stem ist dem Reservoir ein 
Beschichtungsmedium, z. B. Dispersionslack, zufiihibar, 
welches am Dosiersystem unter g^ngem Obeidruck vor- 
licgL 

Weiterhin ist aus der EPO 574 124 Bl eine Vorrichtung 
zum Beschichten von Bedruckstofifen mit einem Leitungs- 
system bekannt, bei der das Beschichtungsmedium am Do- 
siersystem, hier einem Kammerrakel, mittels Unterdruck 
voriiegt und durch Saugstrdmung aus dem Dosiersystem zu- 
ruckfiihrbar ist 

GeiiiaB US 4,526,102 isl ein Farbuiidauf- und Waschsy- 
stem fiir eine Druckmaschine bekannt. Zwei unterschiedli- 
che Farben sind aus getiennten Behaltem leitungsseitig ge- 
trennt uber eine AusgufituUe in einen Walzenspalt zufQhr- 
bar. Der Walzenspalt ist durch zwei parallel angeoidnete 
Farbwalzen nach dem Quetschwalzenprinzip gebildet, wo- 
bei die Farbwalzen einem Plattenzylinder zugeordnet sind. 
Stimseilig sind unterhalb der Farbwalzen Auflfangwannen 
angeordnet, die uber Riicklaufleitungen ein Schaltventil mit 
dem enisprechenden Behiilter flir die jeweilige Farbe lei- 
tungsseitig verbinden. Der Rucklauf der Farbe erfolgt nach 
dem Schwerkraftprinzip zuriick in die entsprechenden Auf- 
fangbehalter. 

Uber eine gesonderte Zufiihrleitung ist Reinigungsfluid 
: iiber mehrere Schaltventile in die Zufiihrleitungen und 
ROcklaufleitungen zufUhrbar. 
• Bei Hnrichtungen die nach dem Schwerkraftprinzip ar- 
. beiten, ist von Nachteil, dafi bei Veraibeitung von schneU 
trocknenden Beschichtungsmedien (Effektdruckfarbe, Di- 
spersionslack, UV-Lack) die Leitungen zusetzen und somit 
nur flir spezielle Medien einsetzbar sind. 

Weiterhin ist von Nachteil beim Wechsel des jeweils zu 
verarbeitenden Mediums, auch in gereinigten Bauteilen, wie 
Leitungen, Pumpen, noch Resie des urspnlnglichen Be- 
schichtungsmediums haften konnen, wenn eine Umstellung 
erfolgen soli. Es besteht dann die Gefahr, dafi verschiedene 
Beschichtungsfliissigkeiten untereinander vermischt werden 
konnen. Bei Einrichtungen mit Saugpumpen fiir die Ruck- 
ftihrung voD iiberschiissigem Beschichtungsmedium zuriick 
in das jeweilige Reservoir ist von Nachteil, daB bei einem 
Wechsel des jeweils zu verarbeitenden Beschichtungs medi- 
ums das in der ZufUhrleitung bzw. noch im Dosiersystem 
befindliche restliche Beschichtungsmedium nicht mehr uber 
die Riicklaufleitung abgesaugt werden kann. Beim Reinigen 
der Zufiihrleitung. des Dosiersy stems, und der RiickfiuBlei- 
tung kann ein Vermischen von Beschichtungsmedien mit ei- 
nem Reinigungsfluid dazu fiihren, daB unbenutztes Be- 
schichtungsmedium unbrauchbar wird. Neben dem unn5ti- 
. gen Yerlusivon Beschichtungsmedien entstehtdadurcb wei- 
terer Aufwand fOr die Entsorgung des Gemisches aus Be- 
schichtungsmedium und Reinigungsfluid. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Einrich- 
tung der eingangs beschriebenen Art zu schaffen, die die ge- 
nannten Nachteile venneidet, die insbesondere den Ver- 
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brauch an Beschichtungsmedium spOrbar reduzieit und die 
Gefahr des Vermischens unterschiedlicher Beschichtungs- 
medien vermindert. 

Die Aufgabe wird erfindun'gsgemSB durch die Aushil- 
dungsinerkmale von Haupt- und Nebenanspruch geldsL 
Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteranspriicheo. 

Die Einrichtung bestebt aus eineni beispielsweise ein 
Gummitucb od^ eine flexible Hocbdnickpiatte tragenden 
Formzylinder, der mit einein BogenfUhrungsylinder, z. B. 
einem Druckzylinder, in Kontakt bnngbar isL Weiterhin be- 
steht die Einrichtung aus einer mit dem Formzylinder in 
Kontakt bringbaren Auftragswaize sowie einem Dosiersy- 
stem, welches mit der Auftragswaize in Kontakt bringbar 
ist Das Dosiersystem kann wahlweise ein mit der Auftrag- 
walze in Funktionsverbindung stehendes Kammerrakel oder 
eine mit der Auftragwalze in Veibindung stehende Dosier- 
walze sein, wobei das flUssige Beschichmngsmedium tiber 
den Walzenspalt zugcflihrt wird. Altcmativ kann das Do- 
siersystem auch aus einer Wanne mit einer eintauchenden 
Schopfwalze und ggf. einer Dosierwalze gebildet sein, wel- 
che mit der Auftragwalze in Funktionsverbindung ist. 

Femer ist ein Leitungssystem mit dem Dosiersystem in 
Funktionsverbindung, wobei eine Zufiihrleitung mit einer 
Forderpumpe dem Dosiersystem vorgeordnet und eine. 
Rucklau (lei lung mil Saugpumpe deni D6sien>ysLem nachge- 
ordnet ist Als Beschichtungsmedien fiir die Veraibeitung 
von Bedruckstoffen eignea sich insbesondere Dispersions- 
lacke auf waBriger Basis, fliisnge Dnickfarben mit oder 
ohne Metallpigmente sowie UV-Lacke. Um einen sparsa- 
men Einsatz des Beschichtungsmediums zu erzielen, wird 
bei einem Wechsel des Beschichtungsmediums und einem 
notwendigen Reinigungsvoigang des Leitungssystems das 
in der Zufiihrleitung uberschiissig befindliche Beschich- 
tungsmedium aus der Zufuhrleitung in ein geeignetes Reser- 
voir ful- die Aufnahme des Beschichtungsmediums zuriick- 
gesaugt Damit wird ein Verlust an Beschichtungsmedium 
vermieden und gleichzeiug der Verbrauch an Beschich- 
tungsmedium splirbar reduziert. Gleichzeidg wird die Zu- 
fiihrleitung mit einem Reinigungsfluid gerdnigt wobei die 
bisherige Vermischung von Beschichtungsmedium und Rei- 
nigungsfluid reduzirat imd der Verbrauch an Reinigungs- 
. fluid selbst spiirbar reduziert ist Ein weiterer V>rteil ist' 
darin begrundet, daB die Reinigungsdauer erheblich ver- 
kiirzt ist Das Reinigungssystem ist schneller fiir den Einsatz 
eines weiteren Beschichtungsmediums betriebsbereit 

Fur das Zuriicksaugen des Beschichtungsmediums aus 
der Zufuhrleitung wurden zwei Losiingsmoglichkeiten ge- 
fiinden. Die erste L5sung ist im wesentlichen dadurch cha- 
rakterisiert, daB iiber eine Bypass-Leitung eine zusatzliche 
Saugpumpe mit der Zufuhrleitung in Funktionsverbindung 
ist. Die zweite Ldsung ist im wesentlichen dadurch gebildet, 
dafi die in der Zufuhrleitung bereits vorhandene Fdrder- 
pumpe als Saugpumpe umschaltbar ist 

Die Erfindung soil an einem Ausfiihrungsbeispiel nSher 
erlautert werden. Dabei zeigen schematisch: 

Fig. 1 Eine Druckmaschine mit zwei Einrichtungen zum 
Beschichten von BedruckstofTen, 

Fig. 2 eine erste Ausbildung der Einrichtung zum Be-, 
schichten. 

Fig. 3 eine zweite Ausbildung der Einrichtung zum Be- 
schichten. 

Hne Druckmaschine ist mit mehreren Druckw^ken 1 
vorzugsweise-Offsetdruckwerken, in Reihenbauweise aus- 
gebiidet, wobei in FOrdeirichtung der bogenfbrmigen Be- 
druckstoffc cine crstc Einrichtung 2 zum Beschichten sowie 
eine zweite Einrichtung 3 zum Beschichten der Bedruck- 
stoffe den Druckwerken 1 nachgeordnet sind. Zwischen den 
Einrichtungen 2, 3 zum Beschichten der zu verarbeitenden 
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Bednickscofife ist eine Trocknereinheii 4, angeoidnet Der 
zweiten Einrichtung 3 zum Beschichien ist ein Ausleger 5 
nachgeordnet, der unier anderem durch umlaufende Ketten- 
sysmme 7 gehildet isi, die die Bogen auf einen Auslegersta- 
pel 6 ablegeh. Ein Druckwerk 1 besteht im wesentlichen aus 
einem Plattenzylinder 8, einem Gummituchzylinder 9 sowie 
einem Bogenfuhrungszy Under 11, hier einem Druckzylin- 
der. Dern Plattenzylinder 8 ist ein Farbwerk zugeordnet, ggf. 
ist weiierhin ein Feuchiwerk dem Plattenzylinder 8 benach- 
bart, auf d£is hier aber nicht naher cingegangen werden soil. 
Zwischen den Druckwerken 1 und Einrichtungen 2, 3 sowie 
der Trocknereinrichtung 4 sind jeweils ein Bbgenfiihrungs- 
zylinder 10 als Tlransferzylinder fur den Transport der Be- 
dnickstoffe angeordnet. 

Die erste Einrichtung 2 zum Beschichten ist als Lack- 
werk, z. B. zur Verarbeitung von Dispersionslack mil Pig- 
menten auf wSBriger Basis, ausgebildet und besteht aus ei- 
nem Bogcnfuhrungszylindcr 11 Pruckzylindcr), cincm mit 
dem Bogenftihrungszylinder 11 in Kontakt bringbaren 
Formzylinder 12, der eine flexible Hochdruckplatte als 
Lackfomi tragi, und einem ersten Dosiersy stem 13. Das er- 
ste Dosiersystem 13 ist durch eine mil dem Formzylindo- 12 
in kontakt bringbare, gerasterte Auftragswaize sowie ein 
mit der Auftragswalze in Funkdonsveibindung stehendes 
Kamiuenrakel gebildeL 

Die zweite Einrichtung 3 zum Beschichten ist ebenfalls 
als Lackwerk, z. B. zur Verarbeitung von Dispersionslack 
auf waBriger Basis, ausgebildet und besteht wiederum aus 
einem BogenfuhrungszyUnder 11 (Druckzylinder), einem 
mit dem Bogenfuhrungszylinder 11 in Kontakt bringbaren 
Formzylinder 12, der ein Gununituch tragt, und einem zwei- 
ten Dosiersystem 14. Das zweite Dosiersystem 14 isi durch 
eine mit dem das Gununituch tragenden Formzylinder 12 in 
Kontakt bringbaie Auftragswalze sowie eine Dosierwalze 
gebildet 

Beide Dosiersysteme 13, 14 weisen ein Leitungssystem 
fiir den Umlauf des Beschichtungsmediums auf. 



1. Beispiel 



In Fig. 2 ist eines der Dosiersysteme 13, 14 dargestellt Es 
wird nachstehend die punklionsweise des Dosiersys terns 13 
beschrieben. Das Gehause des Kammerrakels ist mit einem 
Leitungssystem fiir den Umlauf des Beschichtungsmediums 
in Funktionsverbindung und besitzt eine mitdg oberhalb 45 
einspeisende Zufuhrleitung 20 fiir die Zufuhrung des flUssi- 
gen Beschichtungsmediums. Am Gehauseunterteil des 
Kammerrakels sind zwei seitliche austretende ROcklauflei- 
tungen 15, 16 fur den Ablauf von iiberschussigem Beschich- 
tungsmedium in Bereich der Seitenleile angeondnet. Die Zu- 
fuhrleitung 20 ist mit einer im Leitungssystem angeoidneten 
Forderpumpe 22 gekoppelt. In die Rucklaufleitungen 15, 16 
ist jeweils eine Saugpumpe 17 und 18 integriert angeordnet, 
wobei nach den Saugpumpen 17, 18 in Forderrichtung die 
Rucklaufleitungen 15. 16 zu einer Riicklaufleitung verbun- 
den sind 

Altemadv kann das Dosiersystem 13 auch lediglich eine 
Riicklaufleitung 15 oder 16 und eine leitungsseitig zugeord- 
nete Saugpumpe 17 oder 18 aufweisen und mit einem Reser- 
voir 19 leitungsseidg verbunden sein. 

Fordeipumpe 22 und die Saugpumpen 17, 18 sind lei- 
tungsseitig ebenso mil dem Reservoir 19, hier fur die Auf- 
nahme von Dispersionslack, gekoppelt. 

In vorliegender Ausbildung ist zwischen dem Dosiersy- 
stem 13 und der Forderpumpe 22 von der Zufuhrleitung 20 
eine Bypass-Lei tung 25 abzweigend angeordnet. In Fig* 2 
ist die Abzweigung durch ein T-Stuck ausgefuhrt, altemadv 
ist ebenso ein Schaltvendl einsetzbar. Die Bypass-Leitung 
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25 ist mit einer Saugpumpe 24 gekoppelt und nach der 
Saugpumpe 24 miindet die Bypass-Leitung 25 in das Reser- 
voir 19 zur Aufnahme des Beschichtungsmediums. Aus 
dem Reservoir 1 9 ist iiher die Zufuhrleitung 20 wiederum an 
5 das jeweilige Dosiersystem 13 Beschichtungsinedium zu- 
fiihrbar. Die Forderpumpe 22 ist bevoizugt eine Membran- 
pumpe und die Saugpumpe 24 ist ebenfalls bevorzugt eine 
Membranpurape. In erster Ausbildung ist neben dem Reser- 
voir 19 ein ReinigungsmiuelbehSlt©' 23 angeordnet. Im Rei- 
10 nigungsmittelbebalter 23 kann can vegetabilcs Reinigungs- 
mittel und/oder Wasser enthalten sein.. Der Reinigungsmit- 
telbehalter 23 ist leitungsseidg iiber ein Schaitventil 21 mit 
der Zufuhrleitung 20, mit einem weiteren Schaitventil 30 
mit der Bypass-Lei tung 25 und iiber ein Schaltvendl 27 mit 
15 der Rucklaufleitung l5» 16 gekoppelt 

In zweiter Ausbildung ist neben dem Reservoir 19 und 
Rei nigungsmittelbebalter 23 ein weiiteres Reservoir 26 liiit . 
cincm zwcitcn Bcschichtungsmcdium, z. B. UV-Lack, an- 
geordnet. Das Reservoir 26 ist leitungsseidg iiber ein Schalt- 
20 vendl 29 mit der Zufuhrleitung 20, mit einem weiteren. 
Schaltvendl 31 mit der Bypass-Leitung 25 und uber dn 
Schaltvendl 28 mit der Rticklaufieitung 15, 16 gdcoppelL 

2. Beispiel 

25 

Es wird nachstehend gem. Fig. 3 die Funkdonsweise des 
Dosiersyslems 14 beschrieben. Das Dosiersystem 14 besteht 
aus einer dem Formzylinder 12 benachbarten-Auftrags- 
walze sowie einer mit der Aufb:agswalze in Kontakt stehen- 
den Dosierwalze. Auftragswalze. und Dosierwalze bilden ei- 
nen Walzenspalt in den das Leitungssystem das Beschich- 
tungsmedium einspeisL Das Leitungssystem ist hieibei 
durch die Zufuhrleitung 20 gebildet An den Seiten des Wal- 
zenspaltes sind die Rucklaufleitungen 15, 16 fur den Ablauf 
von tiberschUssigem Beschichtungsmedium angeordnet. 
Die Zufuhrleitung 20 ist mit einer F5rdeipumpe 22 gekop- 
pelt, welche als Saugpumpe umschaltbar isL Das Beschich- 
tungsmedium ist damit direkt aus der Zufuhrleitung 20 in 
das Reservoir 19 zuriickfiihrbar, aus dem es gefordert 
wurde. Bevorzugt ist die F&deipumpe 22 als Peristaldk- 
pumpe ausgefuhrt, welche das Beschichtungsmedium zum 
Dosiersystem 14 oder (nach Umschaltung) uber die eigentli- 
che Zufuhrleitung 20 zuriick in das Reservoir 19 fbrderL Die 
umschaltbare Fprdeipumpe 22 ist in einer Weiteibildung als 
Radi.alperistaldkpumpe ausgebildet 

Peristaldkpumpen sind bekanntlicb. Verdrangerpumpen- 
einrichtungen, die mit peristaltischer lA^riomg mit biegsa- 
men Leitungssystemen in Funktionsverbindung sind. Im 
vorliegenden Beispiel ist die Forderpumpe 22 als Peristal- 
dkpumpe mit der biegsamen Zufiihileitung 20 in Funktions- 
verbindung. 

In den Rucklaufleitungen 15, 16 ist wiederum jeweils eine 
Saugpumpe 17, 18 integriert angeordnet wobei nach den 
Saugpumpen 17, 18 in Forderrichtung die Rucklaufleitun- 
gen 15, 16 zu einer Riicklaufleitung verbunden sind. Alter- . 
nativ kann das Dosiersystem 14 auch lediglich eine RUck- 
laufleitung 15 oder 16 und eine leitungsseitig zugeordnete 
Saugpumpe 17 oder 18 aufweisen und mit dem Reservoir 19 
leitungsseitig verbunden sein. 

Die umschaltbare Forderpumpe 22 mit peristaltischer 
Wrkung und die Saugpumpen 17, 18 sind leitungsseitig 
ebenso mil dem Reservoir 19 fur Dispersionslack gekoppelt 
Weiterhin ist ein Reinigungsmitxelbehalter23 angeordnet, 
der mittels Leitungssystem gekoppelt ist welches in Zu- 
fuhrrichtung an cincm SchaltvcntU 21 vor der F5rdcrpumpc 
22 in die Zufiihrleitung 20 einmiindet In Rucklaufnchtung 
ist in der RUcklaufleitung 15, 16 ein weiteres Schaitventil 27 
angeordnet, welches mittels. Leitungssystem in den'Reini- ' 
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gungsmiaelbeh^ter 23 mUndet. wieder umgeschaliei und die Beschickung der ZufUhrleitung 

In bcvorzugter Wciterbildung ist neben dem Reservoir 19 . 20 mit Reinigungsniittel aus dcm ReinigungsmittelbehSlcer 

fur Dispersionslack ein weiteies Reservoir 26 fiir die Auf- 23 kann erfolgen. \forher wurde das Scbaitventil 21 freige- 

• nahme von UV-T^ack angeordnet Das Reservoir 26 ist. mit- schaltet Tst der Reinigungspro7£6 beendel, so wird dieFor- 

lels Leitungssystem gekoppelu welches in Zufuhrrichtung 5 derpumpe 22 emeut umgeschaltet, d. h. die Forderpumpe 22 

an einern Schaliveniil 29 vor der Forderpumpe 22 in die Zu- saugt das in der ZufUhrleitung 20 befindliche Reinigungs- 

. fiihrleituhg 20 einmundeL In Riicklaufrichlung ist in der mittel in den Reinigungsmittelbehalter23 zuriick. 

Rucklauflpitung 15, 16 ein weiteres Schaitventil 28 ange- . Das gleiche Prinzip ist fiir das im Reservoir 26 befindli- 

ordnet, welches mittels Leitungssystem in das Reservoir 26. che zweite Beschichtungsmedium anwendbar. Nach Been- 

mundet lO digung des Reinigungsprozesses wird das Scbaitventil 29 

Die WirkungsM^eise ist wie folgt: Gem. Fig. 2 wird das akii vieit, die Fordeipumpc 22 fSidert das Beschichtungsme- 

flussige Bescbichtungsmedium aus dem Reservoir 19 mit- dium aus dem Reservoir 26 in die Zufiihrleitung 20 z. B. 

tels Fdrderpumpe 22 Qber die ZufUhrleitung 20 an das Do- zum Dosiersystem 14. Von dort wird uberschussiges Be- 

siersystem 13 oder 14 gefbrdert. Ist das Dosiersystem 13 als schichtungsmediura durch Saugpumpen 17, 18 an das Re- 

Kammerrakel im Einsatz, wiid in der Gehausekammer ein 15 servoir 26 zuriick gefiihrt. Soil die Zufiihr von Beschich- 

geringfugiger tJberdruck erzielt, das Beschichiungsraedium tungsmedium gestoppt werden, so wird die Forderpumpe 22 

wird an die Auftragwalze Ubertragen und UberschOssiges emeut umgeschaltet und das in der ZufUhrleitung 20 befind- 

Bcschichtungsmcdium wird durch die Saugpumpen 17, 18 lichc Beschichtungsmedium wird in das Reservoir 26 zu- 

zuruck in das Reservoir 19 gefbrdert. Ist das Dosiersystem nick gesaugt 

14 als Zweiwalzenwerk (Quetschwalzenprinzip) im Einsatz, 20 Alle vorhandenen Schaltventile 21, 27 bis 31 sind manu- 
so wird von der Zufiihrleitung 20 das Beschichtungsmedium . . ell und/oder ausgehend. von einer Maschinensteuerung be- 
in den Walzenspalt gefbrdert und OberschOssiges Medium tSgtigbar und sind als 3/2-Wegeventile (3 AnschluBleitunr 
wird miuels der Saugpumpen 17, 18 zuriick in das Reservoir gen 12 Schaltslellungen) ausgebildet 
19 gefbrdert Die erfindungsgemaBe Ausbildung ist nicht auf die be-. 

Soil nun die Zufiihrleitung 20, das DosiersysLeni 13 (oder 25 schriebenen Dosier^jysLeine 13, 14 beschrankL \^elinehr 

14) und die Rucklaufieitungen 15, 16 gereinigt werden, wird eignet sich die Einrichtung zum Beschichten von Bedruck- 

die Forderpumpe 22 stillgesetzt und die Saugpumpe 24 akti- stoffen auch fiir Dosiersysteme, die zumindest eine in einen 

viert, derart, daB aus der Zufiihrleitung 20 das darin befind- Behalter (mit Beschichtungsmedium) eintauchende Schopf- 

liche Beschichtungsmedium zuriick uber die Bypass-Lei- walze und eine Auftragwalze aufweisen. Die Zufiihrleitung 
tung 25 in das Reservoir 19 gefordert wird. Gleichzeitig 30 20 mundei dann auf der Schbpfwalze oder ini Behalter und 

wurde das resdiche Beschichtungsmedium aus den Ruck- mittels wenigstens einer Rucklaufleitung 15 und/oder 16 

laufleitungen 15, 16 und dem Dosiersystem 13 in das Reser- wird uberschussiges Medium kontinuieilich oder periodisch 

voir 19 zuriicktransportiert Erst danach wird die Farder- zurUck in das entsprechende Reservoir, z. B. 19, zuriick gc- 

pumpe 22 emeut aktiviert, die Saugpumpe 24 ist stillgesetzt, saugt. FUr den ReinigungsprozeB oder beim Wechsel des 
und die Beschickung der ZufUhrleitung 20 mit Reinigungs- 35 Beschichtungsmaterials wird analog zum 1. Beispiel die 

mittel aus dem Reinigungsmittelbehalter 23 kann erfolgen. Forderpumpe 22 stillgesetzt und iiber die Bypass-Leitung 25 

Das Scbaitventil 21 wird vorher betatigt, die Forderpumpe und Saugpumpe 24 wird ins Reservoir zuriick gesaugt oder 

22 fbrdert das Reinigungsmittel uber die Zufiihrleitung 20 analog zum 2. Beispiel wird die Forderpumpe 22 auf Saug- 

an das Dosiersystem 13 (oder 14) und uber die Rucklaufiei- betrieb umgeschalteL 
tungen 15, 16 wird unter Aktivierung des Scbaltventils 27 40 

das Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehalter 23 Bezugszeichenliste 
zuriickgesaugt. 

Soli uber die ZufUhrleitung 20 ein zweites Beschich- 1 Druckwerk 

tungsmedium aus dem Reservoir 26 zugeiuhrt werden, wird 2 Einrichtung 
die Forderpumpe 22 stillgesetzt und uber die Bypass-Lei- 45 3 Einrichtung 

tung 25 wird bei aktivierlem Scbaitventil 30 das Rdni- 4 Trocknereinrichtung 

gungsmittel in den Reinigungsmittelbehalter 23 mittels 5Ausleger 

Saugpumpe 24 zuriickgesaugt. Danach wird die Saugpumpe 6 Auslegerstapel 

24 stillgesetzt, die Forderpumpe 22 wird aktiviert, vorher 7 Kettensystem * 
werden die Schaltventile 29, 21 betatigt und das zweite Be- 50 8 Plattenzy Under 

schichtungsmediura kann dem Dosiersystem 13 (oder 14) 9 Gummituchzylinder 

zugefiihrt werden. Die Saugpumpen 17, 18 fordem uber die 10 Bogenfuhrungszylinder 

Riicklauflei tungen 15, 16 und unter Betatigung der SchaU- U BogeniUbrungszylinder 

ventile 27, 28 das Beschichtungsmedium in das Reservoir 12 Formzylinder 
26 zuriickgefiihrt 55 13 Dosiersystem 

Gem. Fig. 3 wird wiederum aus dem Reservoir 19 das 14 Dosiersystem 

flOssige Beschichtungsmedium miuels Forderpumpe 22 15 Rucklaufleitung 

uber die Zufiihrleitung 20 an das Dosiersystem 13 oder 14 16 Rucklaufleitung 

gefbrdert. Ist das Dosiersystem 14 als Zweiwalzenwerk im 17 Saugpumpe 
Einsatz, wird es in den Walzenspalt gefbrdert, dort dosien 60 18 Saugpumpe 

und von der Auftragwalze an den Formzylinder 12 ubertra- 19 Reservoir 
gen. Uberschussiges Beschichtungsmedium wird uber die • 20 ZufUhrleitung 

Saugpumpen. 17, 18 zuruck in das Reservoir 19 gefbrdert, 21 Scbaitventil 

Soil nun ein Wechsel des Beschichtungsmediums Oder ein 22 Fbrderpumpe 

ReinigungsprozeB erfolgen, so wird die Forderpumpe 22 65 23 Rcinigungsmittclbch&ltcr 

umgeschaltet, d. h. die Forderpumpe 22 saugt das in der Zu- 24 Saugpumpe 

fUhrleitung 20 befindliche Beschichtungsmedium in das Re- 25 Bypass-Leitung 

servoir 19 zuriick. AnschlieBend wird die Fbrderpumpe 22 26 Reservoir 
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27 Schaltventil 

28 Schaltventil 

29 Schaltventil 

30 Schaltventil 

31 Schaltventil 



Patentanspruche 



1. Einrichtung zum Beschichien von Bedrucksioflfen 
in einer Druckmaschine, voraugsweise fiir mindestens 
eine Lackiereinheit, gebildet durch einen Gegendruck- 
zylinder, einen Fonnzylinder, mindestens eine Auftrag- 
walze mit einem zugeordnet an- und abstellbaien Do- 
sieisysteni sowie einem mit Pumpen betreibbaren Urn- 
laufleitungssystem fiir ein in einem Reservoir aufge- 
nommenes Beschichtungsmedium, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen dem I>osiersystem (13, 14) und 
cincr Fordcrpumpc (22) cine Zufiihrlcitung (20) angc- 
ordnei ist, von der eine Bypass-Leitung (25) abzwei- 
gend angeordnet ist, daB mit der Bypass-Leitung (25) 
eine Saiigpumpe (24) gekoppelt ist und nach der Saug- 
pumpe (24) die Bypass-Leitung (25) in dem Reservoir 
. (19) zur Aufhahme des Beschichtungsmediums endet, 
wobei aus dem Reservoir (19) tiber die Zufuhrleitung 
(20) und Forderpumpe (22) das Beschichtungsmedium 
an das Dosiersystem (13, 14) zufiihrbar und iibeischas- 
. siges Beschichtungsmedium tib^ wenigstens eine mit 
einer Saugpumpe (17, 18) gekoppelte Rucklaufleitung 
(15, 16) in das Reservoir (19) absaugbar ist. 

2. Einrichtung nach Anspnich 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Forderpumpie (22) eine Membran- 
pumpe isL 

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Saugpumpe (24) eine Membran- 
pumpeist 

4. Einrichtung nach Anspruch 1. daduich gekenn- 
zeichnet, daB ein Reinigungsmittelbehalter (23) ange- 
ordnet ist, der leitungsseitig mit dneni Schaltventil 

. (21) mit der Zufuhrleitung (20), mit einem weiteren 
Schaltventil (30) mit der Bypass-Leitung (25) und mil 
einem Schaltventil (27) mit der RUcklaufieitung (15, 
16) gekoppelt isL 

5. Einrichtung nach Anspruch 1 und 4, daduich ge- 
kennzeichnet, daB ein weiteres Reservoir (26) angeord- 
net ist, das leitungsseitig mit einem Schaltventil (29) 
mit der Zufuhrleitung (20), mit einem weiteren Schalt- 
ventil (31) mit der Bypass-Leitung (25) und mit einem 
SchaltventU (28) mit der RUcklaufieitung (15, 16) ge- 
koppelt isL 

6. Einrichtung zum Beschichten von BedrudcstofTen 
in einer Druckmaschine, voizugsweise fiir mindestens 
eine Lackiereinbeit, gebildet duich einen Gegendruck- 
zylinder, einen Formzylinderv mindestens eine Auftrag- 
walze mit einem zugeordnet an- und abstellbaren Do- 
siersystem sowie einem mit Pumpen betreibbaren Um- 
lauileitungssystem fUr ein in einem Reservoir aufge- 
nonmienes Beschichtungsmedium, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen dem Dosiersystem (13, 14) und 
dem Reservoir (19) in einer Zufiihrleitung (20) eine 
Forderpumpe (22) angeordnet ist, welche in der Zu- 
fiihrlcitung (20) als Saugpumpe umschaltbar und das 

. Beschichtungsmedium aus der Zufiihrleilung (20) in 
das Reservoir (19) zuriickfuhrbar ist, wobei aus dem 
Reservoir (19) Uber die Zufilhrleitung (20) das Be- 
schichtungsmedium an das Dosiersystem (13, 14) zu- 
fiihrbar und (iberschiissiges Beschichtungsmedium 
Ober wenigstens eine mit einer Saugpumpe (17, 18) ge- 
koppelte Rucklaufleitung (15, 16) in das Reservoir (19) 
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absaugbar ist . 

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die als Saugpumpe umschaltbare Forder- 
pumpe (22) eine Peristaltikpumpe isL 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die als Saugpumpe umschaltbare Forder- 
pumpe (22) eine Radialperistaltikpunipe ist 

9. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Reinigungsmittelbehalter (23) ange- 
ordnet ist, der leitungsseitig mit einem Schaltventil 
(21) mit der Zufuhrleitung (20) und niit einem Schalt- 
ventil (27) mit der Rucklaufleitung (15, 16) gekdppelt 
ist 

10. Einrichtung nach Anspnich 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein weiteres Reservoir (26) angeordnet 
ist, das leitungsseitig nut einem Schaltventil (29) mit 
der Zufuhrleitung (20) und mit einem Schaltventil (28) 
mit der Rucklaufleitung (15, 16) gekoppelt ist . 
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